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descrizione dell’invenzione (abstract)

Dispositivo piezoelettrico per l'esecuzione di uno spostamento lineare con corsa
molto lunga e risoluzione molto elevata comprendente una struttura di supporto
fissa (9) atta a sostenere e vincolare il sistema di molle (2), ed in particolare le molle
torsionali 2°, ed il sistema di attuazione piezoelettrico vero e proprio (3) e (4). Quando
attuati in maniera opportuna gli strati piezoelettrici (3) e (4) incurvano la struttura in
una forma ad S che causa una piccola rotazione dell’elemento di contatto (5) la quale
fa avanzare il cursore (6) di un passo. La rapida successione di incurvamento, alter-
nativamente lenti e rapidi, causa una serie di passi che determinano il moto in una
direzione. Invertendo I'attuazione (in segno o sequenza) si ottiene l'inversione della
direzione di incurvamento e quindi un moto inverso.
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disegno

aree di applicazione principali
Sistemi di microposizionamento per i quali viene richiesta alta precisione, bassa pro-
duzione di polvere e carichi da supportare non elevati. Settori di automazione indu-
striale, biologia, medicina ed in generale in tutte le applicazioni sotto microscopio.
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